CAMARA DOS DEPUTADOS
Centro de Documentagdo e Informacgao

DECRETO N° 6.233, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007
(Revogado pelo Decreto n° 10.615, de 29/1/2021)

Estabelece critérios para efeito de habilitacdo ao
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnologico da Indastria de Semicondutores -
PADIS, que concede isencdao do imposto de renda
e reduz a zero as aliquotas da Contribui¢dao para o
PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituido pelos
arts. 1° a 11 da Lei n° 11.484, de 31 de maio de
2007.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicio que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituicdo, e tendo em vista o disposto nos arts. 1°a 11 da Lei n° 11.484, de 31 de
maio de 2007,

DECRETA:

CAPITULO I
DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DA INDUSTRIA DE SEMICONDUTORES - PADIS

Art. 1° O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolégico da Inddstria de
Semicondutores - PADIS sera aplicado na forma deste Decreto.

Art. 2° O PADIS reduz a zero as aliquotas:

I - da Contribuicao para o PIS/PASEP e da Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, a pessoa juridica habilitada no PADIS, de:

a) maquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporacao ao ativo
imobilizado da adquirente, destinados as atividades de que trata o art. 6% e (Alinea com redacdo
dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que trata
o art. 6°; (Alinea com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

II - da Contribuicdio para o PIS/PASEP-Importacio e da COFINS-Importagao,
incidentes sobre a importacao, realizada por pessoa juridica habilitada no PADIS, de:
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a) maquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporacdo ao ativo
imobilizado da importadora, destinados as atividades de que trata o art. 6° e (Alinea com redagdo
dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que trata
o art. 6°; (Alinea com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

IIT - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente na importacao
realizada por pessoa juridica habilitada no PADIS, ou na saida do estabelecimento industrial ou
equiparado em razao de aquisicao efetuada no mercado interno por pessoa juridica habilitada ao
PADIS, de:

a) maquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporacdo ao ativo
imobilizado da importadora, destinados as atividades de que trata o art. 6° e (Alinea com redacdo
dada pelo Decreto n°® 8.247, de 23/5/2014)

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que trata
o art. 6°; e (Alinea com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

IV - do Imposto de Importacdo, incidente sobre insumos importados por pessoa
juridica beneficidaria do PADIS e sobre maquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos,
ferramentas computacionais (software), para incorporacao ao seu ativo imobilizado, destinados as
atividades mencionadas no art. 6° nas condicGes e prazos definidos nos art. 13 e art. 23-A.
(Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011, e com redacdo dada pelo Decreto n°
8.247, de 23/5/2014)

Paragrafo tnico. Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa juridica
adquirente de bens estrangeiros, no caso de importacdo realizada por sua conta e ordem por
intermédio de pessoa juridica importadora.

Art. 3° Fica reduzida a zero a aliquota da contribuicdo de intervencdo no dominio
econdmico - CIDE destinada a financiar o Programa de Estimulo a Interacdo Universidade-
Empresa para o Apoio a Inovagdo, de que trata o art. 2° da Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de
2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos relativos a exploracao de
patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestacdo de assisténcia
técnica, quando efetuadas por pessoa juridica beneficidria do PADIS e vinculadas as atividades
de que trata o art. 6°. (“Caput” do artigo com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

Art. 4° Nas vendas dos dispositivos eletronicos semicondutores, mostradores de
informacdo (displays) e insumos e equipamentos dedicados e destinados a fabricacdo destes
componentes, referidos no art. 6°, efetuadas por pessoa juridica beneficiaria do PADIS, ficam
reduzidas: (“Caput” do artigo com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

I - a zero as aliquotas da Contribuicdo para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes
sobre as receitas auferidas;

IT - a zero as aliquotas do IPI incidentes sobre a saida do estabelecimento industrial; e

IIT - em cem por cento as aliquotas do imposto de renda e adicional incidentes sobre o
lucro da exploragao.

8 1° As reducoes de aliquotas previstas nos incisos I e III do caput deste artigo
aplicam-se também as receitas decorrentes da venda de projeto (design), quando efetuada por
pessoa juridica habilitada ao PADIS.

§ 2° As redugdes de aliquotas de que trata o caput deste artigo ndo se aplicam
cumulativamente com outras reducdes ou beneficios relativos aos mesmos impostos ou
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contribuicdes, ressalvado o disposto no inciso I do caput e no § 2° do art. 17 da Lei n° 11.196, de
21 de novembro de 2005.

CAPITULOII
DA HABILITACAO AO PADIS

Secao I
Da Obrigatoriedade da Habilitacao

Art. 5° Apenas a pessoa juridica previamente habilitada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB é beneficiaria do PADIS.

Secao I1
Das Pessoas Juridicas que Podem Requerer a Habilitacao

Art. 6° A habilitacdo de que trata o art. 5° somente pode ser requerida por pessoa
juridica que realize investimento em pesquisa e desenvolvimento - P&D, na forma do art. 8°, e
que exerca isoladamente ou em conjunto, em relacao a: (“Caput” do artigo com redacdo dada
pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

I - dispositivos eletronicos semicondutores, classificados nas posicdes 85.41 e 85.42
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relacionados no Anexo I, as atividades de: (Inciso
com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

a) concepcado, desenvolvimento e projeto (design);

b) difusdo ou processamento fisico-quimico; ou

c) corte, encapsulamento e teste; (Alinea com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de
23/5/2014)

IT - mostradores de informagdo (displays) de que trata o § 1° deste artigo, as
atividades de:

a) concepcao, desenvolvimento e projeto (design);

b) fabricacdo dos elementos fotossensiveis, foto ou eletroluminescentes e emissores

de luz; ou

¢) montagem final do mostrador e testes elétricos e épticos; ou (Alinea com redagdo
dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

IIT - insumos e equipamentos dedicados e destinados a industrializacdao dos produtos
descritos nos incisos I e II do caput, a atividade de fabricacdo conforme Processo Produtivo
Basico estabelecido pelos Ministérios do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e da
Ciéncia, Tecnologia e Inovagao. (Inciso acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

8 1° O disposto no inciso II do caput deste artigo:

I - alcanca somente os mostradores de informacdes (displays), relacionados no Anexo
I deste Decreto, com tecnologia baseada em componentes de cristal liquido (LCD),
fotoluminescentes (painel mostrador de plasma - PDP), eletroluminescentes (diodos emissores de
luz - LED, diodos emissores de luz organicos - OLED ou displays eletroluminescentes a filme
fino - TFEL) ou similares com microestruturas de emissdo de campo elétrico, destinados a
utilizacdo como insumo em equipamentos eletronicos; e

IT - ndo alcanca os tubos de raios catédicos (CRT).

§ 2° Para efeitos deste artigo, considera-se que a pessoa juridica exerce as atividades:
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I - isoladamente, quando executar todas as etapas previstas na alinea dos incisos do
caput em que se enquadrar; ou

IT - em conjunto, quando executar todas as atividades previstas no inciso do caput em
que se enquadrar.

§ 3° A pessoa juridica de que trata o caput deve exercer, exclusivamente, as
atividades previstas neste artigo.

§ 4° O investimento em pesquisa e desenvolvimento referido no caput e o exercicio
das atividades de que trata este artigo devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na
forma do art. 7°. (Pardgrafo com redagdo dada pelo Decreto n°® 8.247, de 23/5/2014)

8§ 5° O disposto no inciso I do caput alcanca os dispositivos eletronicos
semicondutores, montados e encapsulados diretamente sob placa de circuito impresso - chip on
board, classificados no co6digo 8523.51 da NCM. (Pardgrafo com redagdo dada pelo Decreto n°
8.247, de 23/5/2014)

§ 5°0 disposto no inciso I do caput alcanca os dispositivos eletronicos
semicondutores das posicdes 85.41 e 85.42 da NCM, montados e encapsulados mediante o
processo chip on board diretamente sob placa de circuito impresso classificada no codigo
8534.00.00 da NCM, desde que resulte em produto classificado na posicio 85.42 ou na
subposicdo 8523.51 da NCM. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

§ 6° Para efeitos deste Decreto, a operagdo de montagem e encapsulamento de chip
on board de que trata o § 5° fica enquadrada na atividade de encapsulamento referida na alinea
"c" do inciso I do caput. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

§ 7° A etapa de corte, prevista na alinea "c" do inciso I do caput, sera exigida apés o
prazo de doze meses, contado da publicacdo deste Decreto. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n°
8.247, de 23/5/2014)

Secao I1I
Da Aprovacao dos Projetos

Art. 7° Os projetos referidos no § 4° do art. 6° deverdo ser aprovados em portaria
conjunta dos Ministros de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo e do Desenvolvimento,
Indtstria e Comércio Exterior. (“Caput” do artigo com redacdo dada pelo Decreto n® 8.247, de
23/5/2014)

§ 1° A aprovacao de projeto de que trata o caput fica condicionada a:

I - comprovacao de regularidade fiscal, da pessoa juridica interessada, em relacdo aos
tributos e contribui¢cdes administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

IT - observancia das instrucdes fixadas em portaria conjunta dos Ministros de Estado
da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdao e do Desenvolvimento, Indudstria e Comércio Exterior; e
(Inciso com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

III - verificacdo prévia pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos e
condicOes a serem estabelecidos em ato préprio, do enquadramento aos Anexos deste Decreto
dos bens apresentados pela pessoa juridica habilitada.

§ 2° Os projetos poderdo ser apresentados até 31 de maio de 2015. (Pardgrafo com
redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

8 3° Os procedimentos para apreciacao dos projetos serdo estabelecidos mediante
portaria conjunta dos Ministros de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo e do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior. (Pardgrafo com redacdo dada pelo Decreto n°
8.247, de 23/5/2014)
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§ 4° A portaria conjunta de que trata o caput estabelecera os critérios insumo-produto
ou insumo-capacidade de producdo, de forma a adequar as aquisicoes de bens constantes do
Anexo a este Decreto a capacidade de utilizagcdo pela pessoa juridica habilitada nas atividades
referidas no art. 6°.

Secao IV
Do Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento

Art. 8° A pessoa juridica beneficiaria do PADIS devera investir, anualmente, em
atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no Pais, no minimo cinco por cento
do seu faturamento bruto no mercado interno, deduzidos os impostos incidentes na
comercializacao dos dispositivos, insumos e equipamentos de que trata o art. 6° e o valor das
aquisicoes de produtos incentivados abrangidos pelo PADIS. (“Caput” do artigo com redacdo
dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

§ 1° Serdo admitidos apenas investimentos nas areas de microeletronica em atividades
de pesquisa e desenvolvimento dos dispositivos mencionados nos incisos I e II do caput do art.
6°, de optoeletronicos, de ferramentas computacionais (softwares), de suporte a tais projetos e de
metodologias de projeto e de processo de fabricacdo dos componentes mencionados nos incisos I
e Il do caput do art. 6°.

§ 2° No minimo um por cento do faturamento bruto, deduzidos os impostos
incidentes na comercializagdo, na forma do caput, devera ser aplicado mediante convénio com
centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas,
credenciados pelo Comité da Area de Tecnologia da Informacdo - CATI, de que trata o art. 30 do
Decreto n° 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Comité das Atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento na Amazonia - CAPDA, de que trata o art. 26 do Decreto n° 6.008, de 29 de
dezembro de 2006.

8 3° A propriedade intelectual resultante da pesquisa e desenvolvimento realizados
mediante os projetos aprovados no ambito do PADIS deve ter a protecao requerida no territorio
nacional junto ao érgdo competente, conforme o caso, pela pessoa juridica brasileira beneficiaria
do PADIS.

8 4° Serdo considerados como aplicagdo em pesquisa e desenvolvimento do ano-
calendério, para os efeitos deste Decreto, eventuais pagamentos antecipados a terceiros para a
execucdo de atividades de pesquisa e desenvolvimento de que trata o § 1°, desde que seus valores
ndo sejam superiores a vinte por cento da correspondente obrigacao do ano-calendario.
(Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

§ 5° Para as pessoas juridicas beneficidrias do PADIS, referidas no art. 6°, e
exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente da comercializacdo dos dispositivos,
insumos e equipamentos de que trata o art. 6° no mercado interno, o percentual para investimento
em pesquisa e desenvolvimento estabelecido neste artigo fica reduzido:

I - de cinco por cento para trés por cento, de 1° de janeiro de 2014 até 31 de dezembro

de 2015; e

IT - de cinco por cento para quatro por cento, de 1° de janeiro de 2016 até 31 de
dezembro de 2018. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

8 6° Fica restabelecido em cinco por cento o percentual de que trata o caput, de 1° de
janeiro de 2019 até o termo final de fruicdo das redugdes de que tratam os arts. 2° a 4°
(Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)
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Art. 9° A pessoa juridica beneficiaria do PADIS devera encaminhar ao Ministério da
Ciencia, Tecnologia e Inovacdo, até 31 de julho de cada ano, os relatérios demonstrativos do
cumprimento, no ano-calendario anterior, das obrigacoes estabelecidas neste Decreto.

8 1° Os relatorios demonstrativos de que trata o caput deverdo ser elaborados em
conformidade com as instru¢Ges fornecidas pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao.

§ 2° Na elaboracdo dos relatérios referidos no § 1° serd admitida a utilizacdo de
relatério simplificado, no qual a empresa poderd, em substituicao a demonstracao dos dispéndios
previstos nos incisos de IV a X do caput do art. 10-B, indicar os seguintes percentuais aplicados
sobre a totalidade dos demais dispéndios efetuados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologias da informacao:

I - trinta por cento quando se tratar de projetos executados em convénio com
instituicOes de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI e pelo CAPDA; e

II - vinte por cento, nos demais casos.

§ 3° A opcdo pelo relatério simplificado prevista no § 2° substitui a demonstracdo
quanto aos dispéndios de mesma natureza da totalidade dos projetos do ano-base.

8 4° Os percentuais previstos no § 2° poderao ser alterados mediante Portaria do
Ministro de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao.

8 5° Os relatorios demonstrativos serdo apreciados pelo Ministério da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo, que comunicara os resultados da sua andlise técnica as respectivas
empresas e a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 6° Os procedimentos e prazos para analise dos relatorios demonstrativos serao
definidos por Portaria do Ministro de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo. (Artigo com
redacdo dada pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

Art. 10. No caso de os investimentos em pesquisa e desenvolvimento previstos no art.
80 ndo atingirem, em um determinado ano-calendario, o percentual minimo fixado, a pessoa
juridica beneficiaria do PADIS devera aplicar o valor residual no Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico - FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazo6nia), acrescido de
multa de vinte por cento e de juros equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de
Custodia - SELIC, calculados desde 1° de janeiro do ano subseqiiente aquele em que ndo foi
atingido o percentual até a data da efetiva aplicagdo.

§ 1° A pessoa juridica beneficidria do PADIS devera efetuar a aplicacao referida no
caput deste artigo até o ultimo dia ttil do més de margo do ano subseqiiente aquele em que nao
foi atingido o percentual.

§ 2° Na hipétese do caput deste artigo, a nao-realizacdo da aplicacao ali referida, no
prazo previsto no § 1°, obriga o contribuinte ao pagamento:

I - de juros e multa de mora, na forma da lei, referentes as contribuicdes e ao imposto
ndo pagos em decorréncia das disposicoes dos incisos I e II do art. 4°; e

IT - do imposto de renda e dos adicionais ndo pagos em funcao do disposto no inciso
IIT do art. 4°, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei.

§ 3° Os juros e multa de que trata o inciso I do § 2° deste artigo serdo recolhidos
isoladamente e devem ser calculados:

I - a partir da data da efetivagdo da venda, no caso do inciso I do art. 4°, ou a partir da
data da saida do produto do estabelecimentos industrial, no caso do inciso II do art. 4°; e

IT - sobre o valor das contribui¢des e do imposto ndo recolhidos, proporcionalmente a
diferenca entre o percentual minimo de aplicacdes em pesquisa e desenvolvimento fixado e o
efetivamente efetuado.
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8 4° Os pagamentos efetuados na forma dos 8§ 2° e 3° ndo desobrigam a pessoa
juridica beneficiaria do PADIS do dever de efetuar a aplicacdo no FNDCT (CT-INFO ou CT-
Amazonia), na forma do caput, acrescida da multa e dos juros ali referidos.

§ 5° A falta ou irregularidade do recolhimento previsto no § 2° sujeita a pessoa
juridica a lancamento de oficio, com aplicacdo de multa de oficio na forma da lei.

8 6° O descumprimento das disposicOes deste artigo sujeita a pessoa juridica as
disposicoes do art. 11.

8 7° Sem prejuizo do disposto nos 8§ 2° a 6°, quando o valor residual decorrer de
glosa de dispéndios em pesquisa e desenvolvimento, a empresa devera efetuar o respectivo
recolhimento ao FNDCT, conforme previsto no caput, até noventa dias apés a comunicacao do
débito pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacgao. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n°
8.247, de 23/5/2014)

§ 8° O Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo estabelecera em portaria as
demais instrucdes para o recolhimento do valor residual a ser depositado no FNDCT. (Pardgrafo
acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

Art. 10-A. Consideram-se atividades de pesquisa e desenvolvimento nas areas de
microeletrénica, dos dispositivos semicondutores e mostradores da informacdo - displays —
mencionados nos incisos I e II do caput do art. 2° da Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007, de
optoeletronicos, de ferramentas computacionais - software - de suporte a projetos e de
metodologias de projeto e de processo de fabricacdo destes dispositivos, referidos no § 4° do art.
2° da Lei n° 11.484, de 2007, para fins do disposto no art. 6° da Lei n° 11.484, de 2007:

I - trabalho tedrico ou experimental realizado de forma sistematica para adquirir
novos conhecimentos, que vise atingir objetivo especifico, descobrir novas aplicacdes ou obter
ampla e precisa compreensdo dos fundamentos subjacentes aos fendmenos e fatos observados,
sem prévia definicdo para o aproveitamento pratico dos resultados;

I - trabalho sistematico que utilize o conhecimento adquirido na pesquisa ou
experiéncia pratica para desenvolver novos materiais, produtos, dispositivos ou programas de
computador, para implementar novos processos, sistemas ou servicos ou, entdo, para aperfeicoar
os ja produzidos ou implantados, incorporando caracteristicas inovadoras;

IIT - servico cientifico e tecnolégico de assessoria, consultoria, estudos, ensaios,
metrologia, normalizacdo, gestdo tecnolégica, fomento a invencdo e inovacao, transferéncia de
tecnologia, gestdo e controle da propriedade intelectual gerada dentro das atividades de pesquisa
e desenvolvimento, desde que associado a quaisquer das atividades previstas nos incisos I e II do
caput; e

IV - formacao ou capacitacao profissional de niveis médio e superior:

a) para aperfeicoamento e desenvolvimento de recursos humanos em tecnologias de
microeletrénica, mostradores da informacao e tecnologias correlatas;

b) para aperfeicoamento e desenvolvimento de recursos humanos envolvidos nas
atividades de que tratam os incisos de I a III do caput; e

¢) em cursos de formacao profissional e de pds-graduacgdo, observado o disposto no
inciso III do caput do art. 27 do Decreto n° 5.906, de 2006.

§ 1° Serd admitido o intercambio cientifico e tecnoldgico, internacional e inter-
regional, como atividade complementar a execucdo de projeto de pesquisa e desenvolvimento,
para fins do disposto no art. 6° da Lei n° 11.484, de 2007.

§ 2° As atividades de pesquisa e desenvolvimento da pessoa juridica beneficiaria do
PADIS serdo avaliadas por intermédio de indicadores de resultados, tais como:
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I - patentes depositadas no Brasil e no exterior;

IT - concessdao de cotitularidade ou de participacdo nos resultados da pesquisa e
desenvolvimento, as instituicdes convenentes;

IIT - prototipos, processos, programas de computador e produtos que incorporem
inovagao cientifica ou tecnolégica;

IV - publicacdes cientificas e tecnoldgicas em periddicos ou eventos cientificos com
revisdo pelos pares;

V - dissertacoes e teses defendidas;

VI - profissionais formados ou capacitados; e

VII - melhoria das condi¢es de emprego e renda e promocao da inclusdao social.
(Artigo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

Art. 10-B. Serdo enquadrados como dispéndios de pesquisa e desenvolvimento, para
fins das obrigacGes previstas no art. 6° da Lei n° 11.484, de 2007, os gastos realizados na
execucdo ou contratacdo das atividades especificadas no art. 10-A, desde que se refiram, sem
prejuizo de outros correlatos, a: (“Caput” do artigo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de
7/11/2011)

[ - uso de programas de computador, maquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos, seus acessorios, sobressalentes e ferramentas, assim como servico de instalacao
dessas maquinas e equipamentos; (Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

II - implantagdo, ampliacdo ou modernizacdo de laboratérios de pesquisa e
desenvolvimento; (Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

[T - modernizagao do processo de producdo; (Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600,

de 7/11/2011)

IV - recursos humanos diretos; (Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600, de

7/11/2011

V - recursos humanos indiretos; (Inciso acrescido pelo Decreto n® 7.600, de
7/11/2011)

VI - aquisi¢oes de livros e periodicos técnicos; (Inciso acrescido pelo Decreto n°
7.600, de 7/11/2011)

VII - materiais de consumo; (Inciso acrescido pelo Decreto n°® 7.600, de 7/11/2011)

VIII - viagens; (Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

IX - treinamento; e(Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

X - servicos técnicos de terceiros. (Inciso acrescido pelo Decreto n° 7.600, de
7/11/2011)

§ 1° Excetuados os servicos de instalacdo, para efeito das aplicacdes previstas no § 6°,
os gastos de que trata o inciso I do caput deverdo ser computados pelos valores da depreciacdo,
da amortizacao, do aluguel ou da cessao de direito de uso desses recursos, correspondentes ao
periodo da sua utilizacdo na execucdo das atividades de pesquisa e desenvolvimento. (Pardgrafo
acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

§ 2° A cessdo de recursos materiais definitiva, ou por pelo menos cinco anos, a
instituicbes de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI ou pelo CAPDA, necessaria a
realizacdo de atividades de pesquisa e desenvolvimento, sera computada para a apuracdo do
montante dos gastos:

I - pelos seus valores de custo de producdo ou aquisicao, deduzida a respectiva
depreciacao acumulada; ou
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II - por cinquenta por cento do valor de mercado, mediante laudo de avaliagao.
(Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

8§ 3° Os convénios referidos no § 2° do art. 8° deverao contemplar até vinte por cento
do montante a ser gasto em cada projeto, para fins de ressarcimento de custos incorridos pelas
instituicGes de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI ou pelo CAPDA, e para constituicdo de
reserva a ser por elas utilizada em pesquisa e desenvolvimento do setor de tecnologias da
informacao. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

§ 4° Para efeito das aplicagdes previstas no § 2° do art. 8°, poderdo ser computados 0s
valores integrais relativos aos dispéndios de que tratam os incisos I a III do caput, mantendo-se o
compromisso da instituicdo na utilizagdo dos bens assim adquiridos em atividades de pesquisa e
desenvolvimento até o final do periodo de depreciacdo. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n°
7.600, de 7/11/2011)

8 5° As empresas e as instituicoes de ensino e pesquisa envolvidas na execucao de
atividades de pesquisa e desenvolvimento, em cumprimento ao disposto no art. 8o, deverdao
efetuar escrituracdo contdbil especifica das operacdes relativas a tais atividades. (Pardgrafo
acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

8 6° A documentacdo técnica e contabil relativa as atividades de que trata o § 5°
devera ser mantida pelo prazo minimo de cinco anos, a contar da data da entrega dos relatérios de
que trata o art. 9°. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

8 7° Os gastos realizados na execucdo ou contratacdo das atividades referidas no
inciso IIl do caput ndao poderdao ser superiores a trinta por cento do total de dispéndios em
pesquisa e desenvolvimento, no ano-calendario. (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n°® 8.247, de

23/5/2014)

Art. 10-C. No caso de producdo terceirizada contratada com pessoa juridica
beneficiaria do PADIS, a empresa contratante podera assumir as obrigacdes previstas no art. 8°,
correspondentes ao faturamento decorrente da comercializacdo de dispositivos semicondutores ou
mostradores de informacdo — displays - beneficiados pelo PADIS, obtido pela contratada
beneficiaria do PADIS com a contratante, observadas as seguintes condicdes:

I - o repasse das obrigacoes relativas as aplicacoes em pesquisa e desenvolvimento a
contratante, pela contratada beneficidria do PADIS, ndo exime a contratada da responsabilidade
pelo seu cumprimento e das obrigacOes previstas nos arts. 9° e 10;

IT - a contratada beneficidria do PADIS fica sujeita as penalidades previstas no art.
11, no caso de descumprimento das obrigacdes;

IIT - o repasse das obrigacOes podera ser integral ou parcial;

IV - ao assumir as obrigacOes das aplicacdes em pesquisa e desenvolvimento da
contratada beneficidria do PADIS, fica a empresa contratante com a responsabilidade de
submeter ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo o seu Plano de Pesquisa e
Desenvolvimento em Microeletronica ou displays, nos termos previstos nos arts. 6° e 8°, e de
apresentar os correspondentes relatérios demonstrativos do cumprimento das obrigacOes
assumidas; e

V - caso seja descumprido o disposto no inciso IV do caput, ndo sera reconhecido
pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo o repasse das obrigacdes acordado entre as
empresas, subsistindo a responsabilidade da contratada beneficiaria do PADIS pelas obrigacoes
assumidas em decorréncia da fruicao dos beneficios do PADIS. (Artigo acrescido pelo Decreto n°
7.600, de 7/11/2011)
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Art. 10-D. Para fins do disposto no § 2° do art. 6° da Lei n° 11.484, de 2007, e no § 2°
do art. 8° considera-se como centro ou instituto de pesquisa ou entidade brasileira de ensino,
oficial ou reconhecida:

I - os centros ou institutos de pesquisa mantidos por 6rgdos e entidades da
administracao publica, direta e indireta, as fundagoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico e
as demais organizacdes sob o controle direto ou indireto da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municipios, que exercam atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologias da informacdo e comunicagdo e nas areas relacionadas no § 1° do art. 8°% (Inciso com
redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

IT - os centros ou institutos de pesquisa, as fundacGes e as demais organizacdes de
direito privado que exercam atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da
informagdo e comunicacdo e nas areas relacionadas no § 1° do art. 8° e que preencham os
seguintes requisitos: (“Caput” do inciso com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

a) nao distribuir qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a titulo de
lucro ou de participacdo no resultado, por qualquer forma, aos seus dirigentes, sécios ou
mantenedores;

b) aplicar seus recursos na implementacao de projetos no Pais, visando a manutengao
de seus objetivos institucionais; e

) destinar o seu patrimonio, em caso de dissolucdo, a entidade congénere, do Pais,
que satisfaga os requisitos previstos neste artigo; e

IIT - as entidades brasileiras de ensino que atendam ao disposto nos incisos I e II do
caput do art. 213 da Constitui¢do, ou sejam mantidas pelo Poder Publico conforme definido no
inciso I do caput, com cursos nas areas de tecnologias da informacdo e de microeletrénica, como
informatica, computacdo, engenharias elétrica, eletronica, mecatronica, telecomunicacées, fisica,
quimica e outras ciéncias correlatas, reconhecidos pelo Ministério da Educacdo. (Artigo
acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

Art. 10-E. Para fiscalizacdao do cumprimento das obrigacGes previstas neste Decreto,
o Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo podera solicitar a realizacao de inspecoes e
auditorias nas empresas e instituicdes de ensino e pesquisa, podendo, ainda, requerer, a qualquer
tempo, a apresentacdo de informacOes sobre as atividades realizadas. (Artigo acrescido pelo
Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

Art. 10-F. O Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao, ouvidos os Ministérios
afetos a matéria a ser disciplinada, podera deliberar e expedir instrucdes complementares a
execucdo deste Decreto. (Artigo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

Art. 10-G. Os resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento poderdo ser
divulgados, desde que mediante autorizacao prévia das entidades envolvidas. (Artigo acrescido
pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

CAPITULO III
DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DA HABILITACAO AO PADIS
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Art. 11. A pessoa juridica beneficiaria do PADIS sera punida, a qualquer tempo, com
a suspensao da aplicacdo dos arts. 2° a 4°, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades especificas,
no caso das seguintes infragoes:

I - ndo-apresentacao ou nao-aprovacao dos relatérios de que trata o art. 9%

II - descumprimento da obrigacdo de efetuar investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, na forma do art. 8°, observadas as disposi¢oes do art. 10;

IIT - descumprimento da obrigacdo de que trata o § 3° do art. 8°;

IV - irregularidade em relacdo a tributo ou contribuicao administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; e

V - utilizacao diversa dos bens constantes dos Anexos deste Decreto em relacdao as
atividades descritas no art. 6°, segundo critérios insumo-produto ou insumo-capacidade de
producao estabelecidos no § 4° do art. 7°.

§ 1° A suspensdo de que trata o caput converter-se-a em cancelamento da aplicacao
dos arts. 2° a 4°, no caso de a pessoa juridica beneficiaria do PADIS ndo sanar a infracdo no prazo
de noventa dias contados da notificagcdo da suspensao.

§ 2° A pessoa juridica que der causa a duas suspensdes em prazo inferior a dois anos-
calendario sera punida com o cancelamento da aplicacdo dos arts. 2° a 4°.

8 3° A penalidade de cancelamento da aplicacdao somente podera ser revertida apos
dois anos-calendario contados da data em que for sanada a infragcdo que a motivou.

Art. 12. A suspensdo e o cancelamento serdo formalizados em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

CAPITULO IV
DA APLICACAO DO PADIS

Art. 13. O beneficio de reducdo das aliquotas de que tratam os incisos I a III do caput
do art. 2° alcanca somente as importacoes e as aquisi¢coes, no mercado interno, de: (“Caput” do
artigo com redacdo dada pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

I - maquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, relacionados no Anexo II deste
Decreto; (Inciso com redacdo dada pelo Decreto n°® 6.887. de 25/6/2009, produzindo efeitos a
partir de 18/9/2008)

II - insumos relacionados no Anexo III deste Decreto; e

IIT - ferramentas computacionais (softwares) relacionados no Anexo IV deste

Decreto.

8§ 1° O beneficio de reducao da aliquota do Imposto de Importacdo previsto no inciso
IV do caput do art. 2°: (“Caput” do pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011,
com redacdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

I - alcanca as importacoes de maquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos e
ferramentas computacionais (softwares), para incorporacdo ao seu ativo imobilizado, e insumos
relacionados nos Anexos II a IV, realizadas por empresas habilitadas no PADIS; e (Inciso
acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

IT - sera usufruido independentemente de exame de similaridade quanto aos produtos
importados e de cumprimento da exigéncia de transporte em navio de bandeira brasileira. (Inciso
acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

§ 2° (Pardgrafo acrescido pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011 e revogado pelo
Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)
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§ 3° As empresas habilitadas no PADIS deverdao apresentar aos Ministérios da
Ciéencia, Tecnologia e Inovacdo e do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio Exterior relacao dos
itens importados no ano-calendario anterior com o beneficio de que trata o caput. (Pardgrafo
acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)
Art. 14. No caso de aquisi¢do de bens no mercado interno com o beneficio do PADIS,
a pessoa juridica vendedora deve fazer constar da nota fiscal de venda a expressdao "Venda a
pessoa juridica habilitada no PADIS, efetuada com redugdo a zero de aliquota da Contribuicdo
para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI", com especificacdo do dispositivo legal correspondente,
bem como o nimero do ato que concedeu a habilitacdo ao adquirente.

Art. 15. As reducdes de aliquotas previstas nos incisos I e II do art. 4°, relativamente
as vendas dos mostradores de informacdo (displays), referidos no inciso II do caput do art. 6°,
aplicam-se somente quando:

I - a concepgao, o desenvolvimento e o projeto (design) tenham sido desenvolvidos
no Pais; ou

I - a fabricacdo dos elementos fotossensiveis, foto ou eletroluminescentes e dos
emissores de luz tenha sido realizada no Pais.

Art. 16. O valor do imposto de renda e adicional que deixar de ser pago em virtude da
reducdo de que trata o inciso III do art. 4° ndao podera ser distribuido aos sdcios e constituira
reserva de capital da pessoa juridica, que somente podera ser utilizada para absorcao de prejuizos
ou aumento do capital social.

Paragrafo tinico. Considera-se distribuicdo do valor do imposto:

I - a restituicdo de capital aos socios, em caso de reducao do capital social, até o
montante do aumento com a incorporagao da reserva de capital; e

IT - a partilha do acervo liquido da sociedade dissolvida, até o valor do saldo da
reserva de capital.

Art. 17. Para usufruir da reducdo de aliquotas de que trata o inciso III do art. 4°, a
pessoa juridica devera demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidao, os elementos
que compOem as receitas, custos, despesas e resultados do periodo de apuracao, referentes as
vendas sobre as quais recaia a reducao, segregados das demais atividades.

Art. 18. A inobservancia do disposto nos arts. 16 e 17 importa perda do direito a
reducdo de aliquotas de que trata o inciso III do art. 4° e obrigacdo de recolher, com relacdao a
importancia distribuida, o imposto que a pessoa juridica tiver deixado de pagar, acrescido de
juros e multa de mora, na forma da lei.

CAPITULO V
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 19. O Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdao devera comunicar a
Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de: (“Caput” do artigo com redagdo dada pelo
Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

I - descumprimento, pela pessoa juridica beneficiaria do PADIS, da obrigacao de
encaminhar os relatérios demonstrativos, no prazo do art. 9°, ou da obrigacao de aplicar no
FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazonia), na forma do caput do art. 10, observado o prazo do seu §
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1°, quando ndo for alcancado o percentual minimo de investimento em pesquisa e
desenvolvimento;

I - ndo-aprovacao dos relatérios demonstrativos de que trata o art. 9% e

IIT - infringéncia a dispositivo deste Decreto.

Paragrafo tnico. Os casos previstos no inciso I devem ser comunicados até 30 de
agosto de cada ano e, os demais casos, até trinta dias apds a apuracao da ocorréncia.

Art. 20. Os Ministérios da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao e do Desenvolvimento,
Inddastria e Comércio Exterior divulgardo, a cada trés anos-calendario, relatérios com os
resultados econdmicos e tecnologicos advindos da aplicacdo das disposicOes deste Decreto.
(“Caput” do artigo com redagdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

Paragrafo tinico. Os Ministérios referidos no caput procederao a divulgacao, também,
das modalidades e dos montantes de incentivos concedidos e das aplicacdes em pesquisa e
desenvolvimento - P&D efetuadas, com observancia dos sigilos comercial, fiscal e financeiro.
(Pardgrafo tinico com redagdo dada pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

Art. 21. Sem prejuizo do disposto no art. 9°, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecera, em ato proprio, a necessidade de apresentacao, em prazo definido, de declaragoes
periddicas que demonstrem as relacdes insumo-produto dos bens beneficiados pelo PADIS, para
fins de acompanhamento e controle.

CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 22. O disposto neste Decreto ndo afasta a competéncia dos 6rgdos anuentes, no
que se refere a liberacdo e ao controle dos bens listados nos Anexos.

Art. 22-A. Os Anexos II a IV poderao ser alterados por Portaria Interministerial dos
Ministérios da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo, do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior e da Fazenda. (Artigo acrescido pelo Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

Art. 23. As disposicoes dos incisos I a III do caput do art. 2° e dos incisos I e II do
caput do art. 4° vigorardo até 22 de janeiro de 2022. (Artigo com redagdo dada pelo Decreto n°
7.600, de 7/11/2011)

Art. 23-A. As disposicoes do inciso IV do caput do art. 2° vigorarao:

[ - até 22 de janeiro de 2022, no caso dos projetos que alcancem as atividades
referidas nas alineas:

a) "a" ou "b" do inciso I do caput do art. 6°; ou

b) "a" ou "b" do inciso II do caput do art. 6°%

IT - até 31 de dezembro de 2020, no caso dos projetos que alcancem somente as
atividades referidas na alinea "c" do inciso I do caput do art. 60; ou na alinea "c" do inciso II do
caput do art. 6°. (Artigo com redacdo dada pelo Decreto n° 7.600, de 7/11/2011)

Art. 24. As disposicdes do art. 3° e do inciso III do art. 4° vigorardo por:
I - dezesseis anos, contados da data de aprovacao do projeto, no caso dos projetos que
alcancem as atividades referidas nas alineas:
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a) "a" ou "b" do inciso I do art. 6°; ou
b) "a" ou "b" do inciso II do art. 6°

IT - doze anos, contados da data de aprovacdo do projeto, no caso dos projetos que

alcancem somente as atividades referidas na alinea:
a) "c" do inciso I do art. 6° ou

b) "c" do inciso II do caput do art. 6° e (Alinea com redagdo dada pelo Decreto n°

8.247, de 23/5/2014)

IIT - quatorze anos, contados da data de aprovacao do projeto, no caso dos projetos
que cumpram o Processo Produtivo Basico referido no inciso III do caput do art. 6°. (Inciso

acrescido pelo Decreto n® 8.247, de 23/5/2014)

Art. 25. A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinara, no ambito de sua
competéncia, a aplicacdo das disposi¢cdes deste Decreto, inclusive em relacao aos procedimentos

para a habilitacao.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Brasilia, 11 de outubro de 2007; 186° da Independéncia e 119° da Republica.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Guido Mantega

Miguel Jorge

Sergio Machado Rezende

ANEXO1
(Anexo com redacdo dada pelo Anexo I do Decreto n° 8.247, de 23/5/2014)

Produtos Finais

Dispositivos eletronicos semicondutores NCM
Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotossensiveis 85.41
semicondutores, incluidas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em moddulos ou em
painéis; diodos emissores de luz; cristais piezelétricos montados
Circuitos integrados eletronicos 85.42
Dispositivos de armazenamento nao volatil de dados a base de semicondutores da posicao 8523.51
85.42, montados pelo processo chip on board
Mostradores de Informacao NCM
Dispositivos de plasma 85.29
Displays construidos a partir de OLED da posicao 85.41 -—-
Displays construidos a partir de TFEL das posicoes 85.41 e 85.42 -—-
Displays de cristal liquido (LCD) 85.29
Dispositivos de cristais liquidos (LCD) 9013.80.10
Insumos e equipamentos considerados estratégicos para a indudstria de semicondutores €| NCM
displays, com observancia de cumprimento de Processo Produtivo Basico
Silicio 2804.6
Laminas de silicio (wafer) 3818.00.10
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inorganicos e de polimeros, com tratamento condutivo transparente, para a fabricacdo de|
displays de LCD, LED ou plasma e outros dispositivos mostradores

Laminas de outros materiais semicondutores (wafer) 3818.00.90
Fotomascaras sobre vidro plano, positivas, proprias para gravacao em pastilhas de silicio] 3705.90.10
(chips) para fabricacdo de microestruturas eletronicas

3705.90.90
Outras fotomascaras sobre vidro ou quartzo, proprias para gravacao em pastilhas de silicio oyl
outros materiais para fabricacdo de micro e nanoestruturas eletronicas
Vidro optico, flotado, em chapas ou em folhas, com ou sem camada de material condutivo
transparente, para a fabricacao de displays de LCD, LED ou plasma e outros dispositivos| 70.05
mostradores, com espessura inferior a 1cm
Vidro éptico, flotado, em chapas ou em folhas, trabalhado, com camada de material condutivo
transparente, para a fabricacao de displays de LCD, LED ou plasma e outros dispositivos| 70.06
mostradores, com espessura inferior a 1cm
Filmes ou peliculas, com propriedades oOpticas, compostos por camadas de materiais] 3920.10.99

ANEXO II
(Anexo com redacdo dada pelo Anexo II do Decreto n°® 8.247, de 23/5/2014)

Maquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, a serem incorporados ao ativo imobilizado,

para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais

Descricao NCM
Tintas e vernizes, a base de polimeros sintéticos ou de polimeros naturais modificados, dispersos ou 3208
dissolvidos em meio ndo aquoso )
Colas e outros adesivos preparados, ndo especificados nem compreendidos noutras posicoes;
produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a 35.06
retalho como colas ou adesivos, com peso liquido ndo superior a 1kg
Tanques em plastico 39.25
Revestimentos para pisos (pavimentos) de borracha nao alveolar 4016.91
Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha ndo alveolar 4016.93
Man,g'ueiras e tubos semelhantes, de matérias téxteis, mesmo com reforco ou acessérios de outras 59.09
matérias
Las minerais 6806.10
Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aco 73.04
Portas e janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras, de ferro fundido, ferro ou aco, exceto as 7308.30
construcoes pré-fabricadas da posicao 94.06 )
Tanques em aco inoxidavel, com capacidade superior a 300litros 7309.00
Reservatérios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias
(exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou ago, de capacidade nao 73.10
superior a 3001, sem dispositivos mecanicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou ’
calorifugo
Tanques para estocagem de gases 73.11
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Descricao

NCM

Construgoes e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, porticos ou pilones,
pilares, colunas, armacoes, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e

soleiras, balaustradas), de aluminio, exceto as construgoes pré-fabricadas da posicdo 94.06; chapas, 76.10
barras, perfis, tubos e semelhantes, de aluminio, préprios para construcoes

Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar 8207.30.00
Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posicdo 84.02 84.03
Bombas para liquidos, mesmo com dispositivo medidor 84.13
Partes de bombas 8413.91
Bombas de vacuo 8414.10.00
Bombas de ar ou de vacuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes 84.14
para extracao ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes )
Partes de bombas de vacuo e compressores 8414.90
Unidades funcionais destinadas ao condicionamento e refrigeracao do ar de “salas limpas” 84.15
Fornos laboratoriais elétricos 84.17
Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, maquinas e aparelhos para a producao 84.18
de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor '
Partes de maquinas e aparelhos da posicdo 8418 8418.9
Secadores; exceto para produtos agricolas, madeiras, pastas de papel, papéis ou cartoes 8419.39
Aparelhos de destilacao 8419.40
Trocadores de calor 8419.50
Estufas elétricas 8419.89.20
Placas de aquecimento 84.19
Evaporadores 8419.89.40
Partes de destiladores, trocadores de calor, estufas e evaporadores 8419.90
Centrifugadores, incluidos os secadores centrifugos; aparelhos para filtrar ou depurar liquidos ou 84.21
gases

Partes de aparelhos para filtrar ou depurar liquidos ou gases 8421.9
Magquinas e aparelhos para empacotar ou embalar circuitos integrados 8422.40.90
Aparelhos e instrumentos de pesagem, de capacidade nao superior a 30kg 8423.81
Maquinas para aplicacdo e remocdo de polarizador 84.24
Maquinas de jateamento para formacdo de estruturas em substratos inorganicos 84.24
Aparelhos mecanicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar liquidos ou pés 8424.89.90
Magquinas e aparelhos de elevacdo, de carga, de descarga ou de movimentagdo suscetiveis de serem

utilizadas para a coleta ou manipulacdo de dispositivos semicondutores e mostradores de 84.28
informacao (displays)

Partes reconheciveis como exclusiva ou principalmente destinadas as maquinas e aparelhos das

posicoes 84.28, utilizadas na fabricacdo de componentes semicondutores e circuitos integrados 8431.39
Maquinas e aparelhos de impressao por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressag

da posicdo 84.42 e outras impressoras destinadas a identificacdio e marcacdo de componentes| 8443.19
eletronicos semicondutores e circuitos integrados

Impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si;

exceto as maquinas e aparelhos de impressdao por meio de blocos, cilindros e outros elementos de| 8443.3

impressdo da posicao 84.42




Descricao NCM
Magquinas que executem pelo menos duas das seguintes fungOes: impressdao, copia ou transmissaoj
de telecépia (fax), capazes de ser conectadas a uma maquina automadtica para processamento de]  8443.31
dados ou a uma rede
Partes e acessorios das maquinas e aparelhos de impressao da posicao 8443.19 8443.9
Maquinas-ferramentas que trabalhem por eliminacdo de qualquer matéria 84.56
Maquinas-ferramentas suscetiveis de serem utilizadas na fabricacdo de dispositivos semicondutores| 84.60
e mostradores de informacao (displays) )
Maquinas-ferramentas e prensas, suscetiveis de serem utilizadas na fabricacdo de dispositivos 84.62
semicondutores e mostradores de informacao (displays) )
Magquinas-ferramentas para trabalhar produtos ceramicos ou matérias minerais semelhantes, ou para
o trabalho a frio do vidro, suscetiveis de serem utilizadas na fabricacdo de dispositivos 84.64
semicondutores e mostradores de informacao (displays)
Maquinas automaticas para processamento de dados apresentadas sob a forma de sistemas 8471.49
Unidades de entrada ou de saida de maquinas automaticas para processamento de dados, podendo 8471.60
conter, no mesmo corpo, unidades de memoria )
Unidades de memoria de maquinas automaticas para processamento de dados 8471.70
Leitores de codigo de barras 8471.90.12
Partes e acessorios das maquinas da posicao 8471 8473.30
Maquinas para fabricacao ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras 8475.2
Maquinas para laminacdo de polimeros 84.77
Maquinas de moldar por injecao 8477.10
Extrusoras 8477.20
Maquinas de moldar por insuflacdo 8477.30
Maquinas de moldar a vacuo e outras maquinas de termoformar 8477.40
Maquinas de estampagem para gravacao de estruturas em materiais organicos 84.79
Robos industriais 8479.50.00
Maquinas para posicionar componentes elétricos e/ou eletronicos 84.79
Agitadores 8479.82.10
Maquinas e aparelhos mecanicos com funcdo prépria, ndo especificados nem compreendidos em|
outras posi¢oes do Capitulo 84, suscetiveis de serem utilizados na fabricacdo de dispositivos 84.79
semicondutores e mostradores de informacao (displays)
Equipamentos para limpeza por ultrassom 8479.89.91
Caixas-de-luvas (glove box) 84.79
Maquinas e equipamentos para estampagem (silk screen) 84.42
Partes de maquinas e equipamentos para estampagem (silk screen) 8442.40
Valvulas 84.81
Partes de valvulas 8481.90
Juntas 84.84
Maquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente na fabricacdo de esferas
(boules) ou de plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricacao de circuitos 84.86
integrados eletronicos ou de dispositivos de visualizacdo de tela plana
Magquinas e aparelhos especificados na Nota 9C do Capitulo 84 da NCM; Partes e acessorios 84.86
Partes e acessorios 8486.90.00




Descricao NCM
Motores elétricos 85.01
Grupos eletrogéneos e conversores rotativos elétricos 85.02
Transformadores elétricos, conversores elétricos estaticos, bobinas de reatancia e de autoinducdo 85.04
Fornos elétricos industriais ou de laboratério, incluidos os incineradores, ndo elétricos 85.14
Maquinas e aparelhos suscetiveis de serem utilizadas na fabricacdo de dispositivos semicondutores| 85.15
e mostradores de informacao (displays) e suas partes, pecas e acessorios )
Roteadores 8517.62.
Microfone 8518.10.90
Alto falantes 8518.22.00
Discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados, ndo volatil, a base de semicondutores,
“cartoes inteligentes” e outros suportes para gravacao de som ou para gravacdes semelhantes, 8523
mesmo gravados, incluindo as matrizes e moldes galvanicos para fabricacdo de discos, exceto os '
produtos do Capitulo 37
Camera CFTV 8525.80.29
Monitores policromaticos dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automatico| 8528.51.20
para processamento de dados da posicao 84.71 T
Outros monitores policromaticos 8528.59.20
Aparelhos elétricos de sinalizagdo acustica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros
indicadores, aparelhos de alarme para protecdo contra roubo ou incéndio), exceto os das posigoes 85.31
85.12 ou 85.30
Aparelhos para interrupcdo, seccionamento, protecdo, derivacao, ligacdo ou conexdo de circuitos|
elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, 85.36
plugues e tomadas de corrente, suportes para lampadas e outros conectores, caixas de juncdo), para '
uma tensdo nao superior a 1.000V; conectores para fibras Opticas, feixes ou cabos de fibras opticas
Quadros, painéis, consoles, cabines, armarios e outros suportes com dois ou mais aparelhos das
posicoes 8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuicao de energia (incluidos os que 85.37
incorporem instrumentos ou aparelhos do Capitulo 90 da NCM, adequados para tensdo nao superior '
a 1.000 Volts
Controladores programaveis 8537.10.20
Lampadas e tubos elétricos de incandescéncia ou de descarga, incluindo os artigos denominadog
“far6is e projetores, em unidades seladas” e as lampadas e tubos de raios ultravioleta ou 85.39
infravermelhos; lampadas de arco, e suas partes
Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de Optica, de qualquer matéria, montados, para 90.02
instrumentos ou aparelhos, exceto os de vidro ndo trabalhado opticamente '
Circuitos integrados eletronicos 85.42
Condutores elétricos, para uma tensao ndo superior a 1.000V 8544.4
Condutores elétricos, para uma tensao superior a 1.000V 8544.60
Cabos de fibras opticas 8544.70
Microscopios 6ticos 90.11
Partes e acessorios de microscépios 6ticos 9011.90
Microscopios eletrénicos 90.12
Partes e acessorios de microscopios eletronicos 9012.90
Dispositivos de cristais liquidos que ndo constituam artigos compreendidos mais especificamente 90.13

noutras posicoes; lasers, exceto diodos laser; outros aparelhos e instrumentos de Optica, naog




Descricao

NCM

especificados nem compreendidos noutras posicoes do presente Capitulo

Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria,

hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofisica, exceto btissolas; telémetros 90.15
Balancas sensiveis a pesos iguais ou inferiores a 5cg, com ou sem pesos 9016.00
Instrumentos de desenho, de tracado ou de calculo (por exemplo, maquinas de desenhar,
pantografos, transferidores, estojos de desenho, réguas de calculo e discos de calculo); instrumentos| 90.17
de medida de distancias de uso manual (por exemplo, metros, micrometros, paquimetros e calibres), '
ndo especificados nem compreendidos noutras posicoes do presente Capitulo
Aparelhos de raios x e aparelhos que utilizem radiacdes alfa, beta ou gama, mesmo para usos
médicos, cirtrgicos, odontolégicos ou veterinarios, incluindo os aparelhos de radiofotografia ou de|
radioterapia, os tubos de raios x e outros dispositivos geradores de raios x, os geradores de tensao, 90.22
as mesas de comando, as telas de visualizacdo, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para
exame ou tratamento
Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstracdao (por exemplo, no ensino e nas 90.23
exposicoes), ndo suscetiveis de outros usos )
Maquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tracdo, compressdo, elasticidade ou de outras
propriedades mecanicas de materiais (por exemplo, metais, madeira, téxteis, papel, plasticos), 90.24
utilizadas na fabricacao de dispositivos semicondutores e mostradores de informacao (displays)
Densimetros, aredmetros, pesa-liquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termdmetros,
pirdmetros, barometros, higrometros e psicrometros, registradores ou nao, mesmo combinados entre 90.25
si
Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazdo, do nivel, da pressio ou de outras 90.26
caracteristicas variaveis dos liquidos ou gases )
Instrumentos e aparelhos para analises fisicas ou quimicas (por exemplo, polarimetros, 90.27
refratdmetros, espectrometros, analisadores de gases ou de fumaca) '
Contadores de gases, de liquidos ou de eletricidade, incluindo os aparelhos para sua afericao 90.28
Estroboscopios 9029.20.20
Osciloscopios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle| 90.30
de grandezas elétricas )
Instrumentos, maquinas e aparelhos de medida ou controle de discos (wafers) ou de dispositivos|
semicondutores ou ainda para controle de mascaras ou reticulas utilizadas na fabricacao de[ 9031.41
dispositivos semicondutores
Conjunto para “teste de vazamento a hélio” 9031.80.99
Placas com soquetes especiais para burn in e aging 9031.90.90
Instrumentos e aparelhos automaticos para regulacdo ou controle - termostatos 9032.10
Reguladores de voltagem 9032.89.1
Outros instrumentos e aparelhos automaticos para regulagcao ou controle de grandezas ndo elétricas 9032.89.81
- de pressao T
Outros instrumentos e aparelhos automaticos para regulagao ou controle de grandezas ndo elétricas 9032.89.82
- de temperatura T
Outros instrumentos e aparelhos automaticos para regulacao ou controle de grandezas nao elétricas

. 9032.89.83
- de umidade
Outros instrumentos e aparelhos automaticos para regulacao ou controle de grandezas nao elétricas | 9032.89.89
Outros instrumentos e aparelhos automaticos para regulacao ou controle 9032.89.90




Descricao NCM
Partes e acessorios para instrumentos e aparelhos da posicdo 90.32 9032.90
Aparelhos elétricos de iluminacdo, de aluminio 9405.40.90
ANEXO III
(Anexo com redacdo dada pelo Anexo III do Decreto n°® 8.247, de 23/5/2014)
Insumos para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais
Descricao NCM

Gas natural 2711.21.00
Coque de petréleo nao calcinado 2713.11.00
Cloro 2801.10.00
Hidrogénio 2804.10.00
Hélio 2804.29
Argbnio 2804.21.00
Nitrogénio 2804.30.00
Oxigénio 2804.40.00
Silicio, ndo dopado 2804.61.00
Silicio metalurgico de grau solar 2804.69.00
Fosforo 2804.70
Acido cloridrico 2806.10
Acido sulfirico 2807.00
Acido nitrico 2808.00.10
Acido fosférico 2809.20.1
Acido fluoridrico 2811.11.00
Brometo de hidrogénio 2811.19.90
Dioxido de carbono (CO,) 2811.21.00
Hidroxido de potassio (potassa caustica) 2815.20.00
Hidroxilamina 2825.10.20
Brometo de hidrogénio 2811.19.90
Oxido nitroso 2811.29.90
Tricloreto de boro 2812.10.19
Tetracloreto de silicio 2812.10.19
Tetracloreto de estanho 2812.10.19
Oxicloreto de fosforo 2812.10.22
Trifluoreto de nitrogénio 2812.90.00
Hexafluoreto de enxofre 2812.90.00
Di6xido de carbono 2811.21.00
Trifluoreto de boro 2812.90.00
Tribrometo de boro 2812.90.00
Amoniaco (gas amoniaco) 2814.10.00
Hidroxido de amonia 2814.20.00
Hidroxido de Sddio, em solucao aquosa 2815.12.00
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Descricao NCM
Hidroxido de potassio (potassa caustica) 2815.20.00
Alumina calcinada 2818.20.10
Triéxido de cromo 2819.10.00
Trioxido de antimonio 2825.80.10
Fluoreto de amonia 2826.19.90
Hexafluoreto de tungsténio (volframio) 2826.19.90
Fluoreto de criptonio 2826.19.90
Fluoreto argonio 2826.19.90
Hexafluoreto de tungsténio 2826.90.90
Iodato de potdassio 2829.90.31
Sulfeto de germanio 2830.90.19
Tiossulfato de sédio 2832.30.20
Sulfatos de sédio 2833.1
Sulfato de aluminio 2833.22.00
Sulfato de cobre cuproso 2833.25.10
Nitrato férrico 2834.29.90
Volframato de titanio 2841.80.90
Solucdes de metais preciosos, apresentadas em estado coloidal 2843.10.00
Per6xido de hidrogénio 2847.00.00
Fosfina (fosfeto de hidrogénio ou hidreto de fésforo) 2848.00.90
Carboneto de silicio 2849.20.00
Carbonetos de tungsténio (volframio) 2849.90.30
Arsina 2850.00.90
Diborano 2850.00.90
Diclorometano (cloreto de metileno) 2903.12.00
Alcool isopropilico 2905.12.20
Trimetilfosfito (metilfosfonato de dimetila) 2931.90.79
Trimelborato (metilborato de dimetila) 2931.90.90
Trietilfosfato (metilfosfato de dimetila) 2931.90.79
Tetracloreto de Carbono 2903.14.00
Tetrafluoreto de Carbono 2903.39.19
Fluoreto Metilico 2903.39.19
Fluoreto de metila 2903.39.19
Hexafluoretano 2903.39.19
Fluormetano 2903.39.19
Trifluormetano 2903.39.19
Trifluoroetano 2903.39.19
Tetrafluorometano 2903.39.19
Difluorometano 2903.39.19
Triclorofluormetano 2903.41.00
Octafluorociclobutano 2903.59.90
Alcoois aciclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 29.05
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Etilenoglicol 2905.31.00
Metanol 2905.11.00
Alcool isopropilico 2905.12.20
Alcool n-butilico 2905.13.00
Metoxitanol (éter monoetilico de etilenoglicol) 2909.49.29
Acetona 2914.11.00
Acido acético 2915.21.00
Acetato butilico (acetato de n-butila) 2915.33.00
Acido oxalico di-hidratado 2917.11.10
Monoetanolamina 2922.11.00
Trietanolamina 2922.13.10
Hidréxido de tetrametilamonio 2923.90.90
Dimetilacetamida 2924.29.49
Silano 2931.00.29
Diclorosilano 2931.00.29
Tetrametilsilano 2931.00.29
Tetrametilciclotetrasiloxano 2931.00.29
Hexametildisilano 2931.00.29
Tetraetilortosilicato 2931.00.29
Trimetilfosfato 2931.00.39
Isopropoxido de estanho 2931.00.49
Lactato de aluminio 2931.00.69
Isopropoxido de titanio 2931.00.90
Trimetilborato 2931.00.90
Tetrakis Dimetilamino Titanio 2931.90.90
N-Metil-2-Pirrolidona 2933.79.90
Benzotriazol 2933.99.99
Fritas de vidro 3207.40.10
Tintas e vernizes, a base de polimeros sintéticos ou de polimeros naturais modificados, 32.08
dispersos ou dissolvidos em meio ndo aquoso; solucdes definidas na Nota 4 do Capitulo 32
do Sistema Harmonizado
Tintas e vernizes, a base de polimeros sintéticos ou de polimeros naturais modificados, 32.09
dispersos ou dissolvidos num meio aquoso
Colas e outros adesivos preparados, ndo especificados nem compreendidos noutras posi¢oes [35.06
do Sistema Harmonizado; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos,
acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso liquido ndo superior
a lkg
Fotomascaras sobre vidro plano, positivas, proprias para gravacao em pastilhas de silicio 3705.90.10
(chips) para fabricacdo de microestruturas eletronicas
Outras fotomadscaras sobre vidro ou quartzo, proprias para gravacao em pastilhas de silicio 3705.90.90
ou outros materiais para fabricacao de micro e nanoestruturas eletrénicas
Preparacdes para decapagem de metais 3810.10.10
Pastas e pos para soldar 3810.10.20




Descricao NCM
Fluxos para soldar 3810.90.00
Preparacdes para enchimento ou revestimento de eletrodos ou de varetas para soldar 3810.90.00
Solventes e diluentes organicos, nao especificados nem compreendidos em outras posicoes 3814.00.00
Preparacoes concebidas para remover tintas ou vernizes 3814.00.00
Iniciadores de reacdo, aceleradores de reacdo e preparacoes cataliticas, ndo compreendidos 38.15
em outras posicoes do Sistema Harmonizado
Laminas de silicio monocristalino do tipo p, dopadas com boro (B), com ou sem camada 3818.00.10
epitaxial, orientacdo cristalina de <111> ou <100>
Laminas de silicio monocristalino, dopadas com fosforo, arsénio ou antimoénio, com ou sem 3818.00.10
camada epitaxial, orientacdo cristalina de <111> ou <100>
Preparacao isolante dielétrica, a base de silica 3824.90.72
Solucao tamponada de fluoreto de aménio e acido fluoridrico (BOE) 3824.90.79
Mistura Solvente composta por 70% de butirolactona (BGL) e 30% de alcool n-butilico 3824.90.89
(NBA)
Susbtrato de quartzo, na forma de bolachas 3818.00.90
Susbstratos para dispositivos fotdnicos, na forma de bolachas 3818.00.90
Mistura de fosfina e nitrogénio 3824.90.79
Mistura de arsina e hidrogénio 3824.90.79
Mistura de hidrogénio e nitrogénio 3824.90.79
Mistura de oxigénio e hélio 3824.90.79
Mistura de diborano com nitrogénio 3824.90.79
Mistura de fosfina e silano 3824.90.79
Mistura de fluoreto de amoénia e acido fosforico, em agua 3824.90.79
Revelador de fotoresiste 3824.90.79
Removedor de 6xidos, tamponado, constituido por mistura de fluoreto de amonia, acido 3824.90.79
fluoridrico e dgua
Materiais nanoestruturados a base de compostos inorganicos 3824.90.79
Mistura de fluoreto de amonia e acido fosférico, em dgua 3824.90.79
Mistura de tetrafluorometano em oxigénio 3824.90.89
Mistura de monoetanolamina, hidroxilamina e pirocatecol, em agua 3824.90.89
“Fotoresiste organico” (solucao de polimero ou resina epoxi em solvente organico) 3824.90.89
Mistura de acido fosférico, acido nitrico e acido acético, sem surfactante 3824.90.89
Mistura de acido fosférico, acido nitrico e acido acético, com surfactante 3824.89.90
Materiais nanoestruturados em carbono 3824.90.89
Cristais liquidos, incluindo os termotropicos e os liotropicos 3824.90.89
Materiais nanoestruturados a base de compostos organicos 3824.90.89
Compostos quimicos para aprisionamento de gases residuais (getters) 3824.90
Polimeros de etileno, em formas primarias 39.01
Polimeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primadrias 39.02
Poli (metilmetacrilato) (PMMA) 3906.10.00
Poli(acido acrilico) 3906.90.31
Polimeros, do tipo “poliéteres perfluorados”, utilizados como 6leos para bombas de vacuo 3907.20.90
Resina epoxi 3907.30
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Poli (dimetilglutarimida) (PMGI) 3911.90.29
Poliimidas 3911.90.29
Tubos e acessorios, de plastico 39.17
Chapas, folhas, tiras, fitas, peliculas e outras formas planas, auto-adesivas, de plasticos, 3919.90.00
mesmo em rolos com largura superior a 20 centimetros
Recipientes plasticos, dos tipos utilizados no transporte de chips 3923.90
Placas plasticas recobertas com filmes transparentes e condutores de energia 39.26
Anéis de secao transversal circular (O rings) 3926.90.6
Luvas, mitenes e semelhantes, de malha 61.16
Sobretudos, japonas, gaboes, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso masculino, de 62.01
fibras sintéticas ou artificiais, exceto os artefatos da posicdo 62.03
Mantos, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso feminino, de fibras sintéticas ou 62.02
artificiais, exceto os artefatos da posicao 62.04
Ternos, conjuntos, paletos, calgas e jardineiras, de uso masculino, de fibras sintéticas ou 62.03
artificiais
Conjuntos, blazers, vestidos, saias, saias-calcas, calcas e jardineiras, de uso feminino, de 62.04
fibras sintéticas ou artificiais
Luvas, mitenes e semelhantes 6216.00.00
Chapéus, toucas e outros artefatos de uso semelhante, de fibras sintéticas ou artificiais 6505.90.12
Produtos ceramicos refratarios elaborados de grafita 69.03
Tubos de quartzo, ndo trabalhados 7002.31.00
Ampolas para lampadas 70.11
Vidraria para laboratdrios 70.17
Pastilhas de vidro 7020.00
Tubos de quartzo, trabalhados 7020.00.90
Janelas de safira 7103.91.00
Janelas de diamante 7104.20.10
Materiais sintéticos ou reconstituidos, com propriedades piezoelétricas, apresentados na 7104.20.90
forma de placas ou laminas
P6 de diamante para polimento de superficies 71.05
Ouro, incluido o ouro platinado, apresentado em pd, em formas brutas ou semimanufaturadas 71.08
Fio de ouro 7108.13.10
Platina em pd, em formas brutas ou semimanufaturadas 7110.1
Paladio em p6, em formas brutas ou semimanufaturadas 7110.2
Tubos em aco inoxidavel 73.04
Acessorios para tubos em aco inoxidavel 73.07
Anodo de cobre, fosforizado 7402.00.00
Cobre refinado e ligas de cobre em formas brutas 74.03
Ligas de cobre para solda 74.05
Ligas de niquel para solda, na forma de barras, perfis ou fios 75.05
Pos e escamas, de cobre 74.06
Pos e escamas de niquel, ligados ou ndo ligados 7504.00
Fios de niquel, ligados ou ndo ligados 7505.2
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Tubos feitos em ligas de niquel 7507.12.00
Placas de aluminio ligado com silicio, com cobre ou com silicio e cobre, para utilizacao em 7606.12
equipamento de deposicdo por bombardeamento catédico
Outras obras de aluminio 76.16
Zinco ndo ligado 7901.1
Esferas de estanho dos tipos utilizados na fabricacdo de circuitos integrados e dispositivos 8007.00.90
semicondutores
Tunsgténio (volframio) e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 81.01
Molibdénio e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 81.02
Obras de tantalo 8103.90.00
Magnésio e suas obras, incluindo os desperdicios e residuos. 81.04
Chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas; de cobalto 8105.90.10
Titanio e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 81.08
Placas de titanio para utilizagdo em equipamento de deposi¢ao por bombardeamento 8108.90.00
catodico
Liga de niquel, ferro e cobalto, do tipo “Kovar”, na forma fios, varetas, placas ou tarugos 83.11
Janelas de berilio 8112.19.00
Cromo 8112.2
Niobio e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 8112.9
Ceramais (cermets) e suas obras, incluindo os desperdicios e residuos 8113.00
Discos de serra 8208.90.00
Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de 83.11
carbonetos metalicos, revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de fundentes,
para soldadura ou depo6sito de metal ou de carbonetos metalicos; fios e varetas, de pds de
metais comuns aglomerados, para metalizacdo por projecao
Partes empregadas em displays 85.29
Condensadores elétricos, fixos 8532.2
Resisténcias fixas de carbono, aglomeradas ou de camada 8533.10.00
Outras resisténcias fixas 8533.2
Circuitos impressos 85.34
Conectores para displays 85.36
Capas estampadas para componentes eletronicos 8541.90.90
Capas ceramicas para componenets eletronicos 8541.90.90
Tampa superior de capas para componentes eletronicos 8541.90.90
Circuitos integrados de acionamento para displays 85.42
8542.31
Circuitos integrados, ndo montados, sob a forma de discos (wafers) ainda ndo cortados em 8542.32
microplaquetas (chips) 8542.33
8542.39
Partes de circuitos integrados eletrénicos 8542.90
Placas de nitreto de titanio para utilizacdo em equipamento de deposicdo por 8543.90.90
bombardeamento catodico
Microespacadores de materiais dielétricos, organicos ou inorganicos, para separacao das 85.46
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placas de vidro de displays

Mascaras ou reticulos, em vidro ou quartzo, para fotogravacdo, com impressao em filme
metalico ou composto para uso em alinhadoras por contato, projecao ou de repeticao

9002.90.00

ANEXO 1V
(Anexo com redacdo dada pelo Anexo IV do Decreto n® 8.247, de 23/5/2014)

Ferramentas computacionais para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais

Descricao

NCM

Programas de computador, do tipo EDA (Electronic Design Automation) ou semelhante,
para a realizacdo de projeto de circuitos integrados e que fazem parte das ferramentas de
CAE/CAD/CAM

Programas de computador, do tipo “IP cores” ou semelhante, contendo elementos de projeto
pré-programados e testados, que desempenham fungdes especificas, utilizados no projeto de
circuitos integrados

Simuladores de processo, do tipos ISE/TCAD, Suprem ou semelhantes, para executarem
simulagOes das etapas de processamento fisico-quimico, utilizados no processo de producgao
e/ou de gestdao da producado de circuitos integrados

Simuladores de fotolitografia, do tipo “Prolith” ou semelhante, utilizados no processo de
producado e/ou de gestao da producdo de circuitos integrados

Programas para extracao de parametros elétricos e modelamento, utilizados no processo de
producado e/ou de gestao da producdo de circuitos integrados

Progamas para medidas elétricas, utilizados exclusiva e especificamente no processo de
producao e de gestao da producdo de circuitos integrados

Programas para andlise e interpretacao de defeitos, utilizados exclusiva e especificamente no
processo de producao e de gestao da producdo de circuitos integrados

Programas para automacao de fabrica, utilizados exclusiva e especificamente no processo de
producdo e de gestdo da producdo de circuitos integrados

Programas para otimizacao de rendimento, utilizados exclusiva e especificamente no processo
de producdo e de gestdao da producao de circuitos integrados
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